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摘要(译)

热转移方法包括形成具有基层的供体构件的步骤，设置在基层上的光热
转换层，设置在光热转换层上的中间层，设置的有机转移层在中间层
上，第一保护膜设置在基层上并与基层的至少一个边缘接触，将第一激
光照射到供体构件上以在显示基板上形成预备有机层，形成具有的压制
构件第二保护膜和第三保护膜，设置在第二保护膜上并与第二保护膜的
至少一个边缘接触，将显示基板设置在由第二保护膜和第三保护膜形成
的空间内，并照射第二保护膜激光到按压构件上以将初始有机层改变为
有机层。
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